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Nanotecnologia y Metrologia: cooperacién entre IMDEA Nanocienciay el Centro Espafiol
de Metrologia
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El Instituto Madrilefio de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA Nanociencia) fue creado
hace quince afios por iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde 2019
investiga junto con el Centro Espafiol de Metrologia (CEM) en posibles soluciones de base
nanotecnolégica a los desafios de la Metrologia actual.

IMDEA Nanociencia congrega dos centenares de investigadores de distintas disciplinas (fisica,
guimica, biologia o ciencia de materiales) encuadrados en diversos programas de investigacion
en areas tales como materiales y dispositivos cudnticos, nanomagnetismo, nanomedicina y
nanociencia para sostenibilidad y materiales criticos, entre otras.

El enfoque multidisciplinar de IMDEA Nanociencia y la experiencia del CEM en el desarrollo e
innovacién en materia metrologica, han permitido crear una sinergia entre ambas instituciones
gue desde Marzo del 2020 se encuentra formalizada en un convenio bilateral (BOE-A-2020-
4190). El propdsito principal de este acuerdo es aunar tecnologias, conocimientos, experiencia
y capacidades con el fin de producir una mejora de la infraestructura metrolégica nacional y en
consecuencia una mejora de la capacidad técnica de innovacion.

En el marco de esta cooperacion se han encontrado varios temas de investigacion de interés
mutuo. Un ejemplo es el desarrollo y estudio de dispositivos basados en grafeno para su
implementacion como patrén de resistencia eléctrica. Ademas, IMDEA Nanociencia y el CEM,
junto a otros institutos Europeos de metrologia e instituciones académicas, colaboran en un
proyecto (coordinado por el CEM) del programa EMPIR (European Metrology Programme for
Innovation and Research) centrado en explorar el potencial de otros materiales
bidimensionales novedosos para desarrollar futuros patrones de resistencia eléctrica.




